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La neumatica da un salto con la tecnologia piezoeléctrica 02. Febrero 2024

El primer terminal de valvulas proporcionales de alta precisién VTEP abre nuevos campos de Responsible

aplicacién according to press
law:

Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnologia de aire comprimido con la que Festo Christian Osterle

abre nuevas perspectivas para la neumatica. Con esta tecnologia, el compacto terminal de
valvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presion extremadamente sensible de
hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de
Patch-Clamp en ciencias de la vida. Ademas, Controlled Pneumatics utiliza valvulas
piezoeléctricas de alta precision para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un

50 %.

La regulacion dindmica y de alta precisién con el primer terminal de valvulas proporcional
VTEP del mercado acelera la producciény, al mismo tiempo, garantiza una mayor calidad de

los productos fabricados. Esto permite a Festo mejorar maquinas y sistemas, y ayuda, por Download/View press
ejemplo, a la industria de la electrénica y de los semiconductores, a la fabricacion textil, a la release and press
produccién de baterias y a las ciencias de la vida a obtener ventajas competitivas decisivas. images.

¢Presion o vacio? jAmbos!

Con menos de 120 mm de anchura, el VTEP es el terminal de valvulas proporcionales mas
compacto del mercado para la regulacion de la presion con 10 canales de trabajo. Puede
integrarse facilmente para aplicaciones multicanal, en variantes de dos, tres o cinco canales.
La presién y el vacio pueden combinarse en el margen de regulacién de 6 bar.

El VTEP de control directo utiliza la tecnologia piezoeléctrica, que hace que la neumatica sea
muy precisa, rapida y econémica con la técnica de regulacién adecuada. Esto aporta otras
ventajas: las valvulas son silenciosas, no se desgastan, no hay abrasién por particulas ni
generan calor. El terminal de valvulas tampoco contiene cobre, niquel ni zinc. Esto lo hace muy
adecuado para la produccién de baterias y para otros segmentos industriales en los que no se
permite el uso de estos materiales.

Wafers, baterias y mas

Durante la produccién de wafers, la presion de contacto variable de las cdmaras de pulido
individuales de la pulidora se controla con alta precision mediante Controlled Pneumatics con
el VTEP. La presidn uniforme garantiza excelentes resultados en toda la superficie de
procesamiento, incluso al pulir wafers delicados. Los terminales de valvulas del tipo VTEP
también pueden utilizarse como valvulas servopilotadas con valvulas para fluidos. En
fotolitografia, por ejemplo, los wafers deben recubrirse con gran precision con una laca
resistente a la luz. Para ello, una funcién de aspiracién controlada mediante VTEP garantiza



que no se escape el exceso de laca.

El terminal de valvulas proporcionales VTEP también es adecuado para muchas aplicaciones

de control de bandas, como la fabricacién de laminas para baterias. El VTEP se comunica casi
en tiempo real, las valvulas reaccionan a la velocidad del rayo. En caso de producirse fuerzas
inesperadas, la sincronizacién perfecta garantiza una mejora significativa de la fiabilidad del
proceso.

Imagenes de prensa

Terminal de valvulas proporcionales VTEP

Muy compacto: 10 canales de trabajo en un ancho
de menos de 120 mm

Pulir wafern con VTEP

Regulacién de alta precisién de 5 zonas de presidn
para un pulido extremadamente suave al pulir
wafern con VTEP.

VTEP - uso en fotolitografia

Valvulas como la VTEP también se utilizan como
valvulas piloto para vélvulas de medios. En
fotolitografia, por ejemplo, los wafern deben
recubrirse con gran precisién con una laca
resistente a la luz. Una funcién de aspiracién hacia
atras ...




- ¢ VTEP - uso en la produccion de baterias

€ € VTEP es adecuado para el control de la pista de
laminas de baterias, por ejemplo.
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Wiell plate for patch damping

weai:  VIEP - uso en patch clamping

Intracellular g

La VTEP permite realizar aplicaciones como el
‘ patch clamping de células humanas mediante
presién y vacio.

Cell positioned on patch clamp site
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Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am
Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnologia de
automatizacion industrial y en la formacién técnica, contribuyendo asi al desarrollo sostenible
del medio ambiente, la economia y la sociedad. La empresa suministra tecnologia de
automatizacién neumatica y eléctrica a 300.000 clientes de automatizacién de fabricasy
procesos en mas de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnologia médicay la
automatizacién de laboratorios, es cada vez mas importante. Los productos y servicios estan
disponibles en 176 paises de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en
cerca de 60 paises con mas de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente
3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, mas del 8% se invierte anualmente en
investigacion y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formacién y
desarrollo representan el 1,5% de la facturacion. Festo Didactic SE es un proveedor lider de
educacién y formacion técnicay ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales
de aprendizaje digital y fisico en el entorno industrial.



